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摘要(译)

本发明提供了超声波测定装置适用自适应波束成形，得到更高分辨率的
图像的超声波测定装置、超声波图像装置及超声波测定方法。超声波测
定装置包括：接收处理部，将向对象物发送的超声波有关的超声波回波
作为接收信号进行接收；谐波处理部，从接收到的所述接收信号中提取
所述超声波回波的谐波分量；信号处理部，使用根据提取出的所述谐波
分量的值而不同的权重，对提取出的所述谐波分量进行加权相加；以及
图像生成部，根据进行了所述加权相加后的信号来生成图像。
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